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INHALT

OBERFLACHEN

VerschleiRschutz fiir hochbelastete
Umformwerkzeuge

Eckart Voss und Hans Burger

Die Beschichtung von hochbelasteten Umformwerkzeugen mit-
tels PVD- und CVD-Technik ist heute Standard fir viele Anwen-
dungen in der Serienfertigung von metallischen Massiv- oder
Blechteilen.

VAKUUMTECHNOLOGIE

Hochvakuumpumpe gegen Atmosphare
Aleksandr Shirinov

Bei der hier vorgestellten Vakuumpumpe handelt es sich um eine
Einwellenpumpe mit Seitenkanal- und Holweck-Pumpstufen. Sie
erreicht einen Enddruck von 10 mbar und arbeitet gegen Atmo-
spharendruck.

OBERFLACHEN

PVD Produktion optimieren
Stefan Esser
Mit optimierten Halterungssystemen kann die Qualitdt von PVD-

Schichten gesteigert und die Herstellkosten konnen gesenkt wer-
den.

DUNNE SCHICHTEN

Kohlenstoffbasierte Beschichtungen
Jiirgen Becker und Martin Grischke
Bei der Wahl einer geeigneten Beschichtung bzw. eines geeigne-

ten Schichtsystems zur Reibungsreduktion muss das gesamte tri-
bologische System betrachtet werden.

OBERFLACHEN

Modifizierung unpolarer Polymeroberflachen

Cornelia Bellmann, Victoria Albrecht, Jan Roth, John Cremers, Dieter
Pleul, Karina Grundke

Die Modifizierung von Polymeroberflichen mit dem Ziel einer
chemischen Funktionalisierung kann zu einer Verbesserung der
Adhésionseigenschaften der Materialien fiihren.
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DUNNE SCHICHTEN

Hartstoffschichten der Zukunft

Kirsten Bobzin, Nazlim Bagcivan, Mara Ewering

Bei nitridischen Hartstoffschich-
ten weist das HPPMS/DC-Schicht-
system in Bezug auf die mecha-
nischen Eigenschaften deutliche
Vorteile auf.

OBERFLACHEN

lonenbeschuss von Polymeren fiir die Medizintechnik

Stephan Mdndl

Bei kombinierten Plasma-Immer-
sions-lonenimplantationen  mit
gleichzeitigem  energetischem
lonenbeschuss von Polymeren
fur die Medizintechnik wird eine
exzellente Adhdasion selbst bei
Raumtemperatur ermdglicht.
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